
グラント・スクウェア　求人情報

題名 東京大学総合文化研究科特任研究員の募集（希ガス地球惑星化学分野）

機関名 東京大学 大学院総合文化研究科広域科学専攻相関基礎科学系角野研究室

雇用形態
常勤 （任期あり）

専門業務型裁量労働制

応募資格

・博士の学位を有する、または着任時までに取得見込みであること。

・イオン化法にかかわらず、磁場型あるいは飛行時間型の質量分析計を取り扱った経験のあることが望ましい。

・超高真空の維持管理に関して基礎的な技術と知識を有することが望ましい。

待遇

[勤務時間]

専門業務型裁量労働制

[休日・休暇]

土・日、祝日、年末年始（12月29日～１月３日）

年次有給休暇、夏季休暇、忌引休暇　等

[給与]

支給月額300,000円以上（実績による）

[諸手当]

通勤手当（支給要件を満たした場合）

[社会保険等]

文部科学省共済組合、雇用保険等（法令の定めるところにより加入）

応募締切日 2018年01月19日まで消印有効

[募集人員]

特任研究員（特定有期雇用教職員）１名

[勤務場所]

東京都目黒区駒場３－８－１　東京大学駒場Iキャンパス

[職務内容]

・希ガス同位体を用いた地球惑星化学的研究に従事する（研究室の研究内容はホームページを参照）。

・研究室所有の希ガス質量分析計の維持管理を行う（着任後にトレーニング期間あり）。

・必要に応じて卒研生・大学院生と協力して研究を遂行する。

[任期]

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

内容



連絡先

〒153-8902　東京都目黒区駒場３－８－１

東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻相関基礎科学系

角野　浩史

TEL: 03-5454-6741

e-mail: sumino [at mark] igcl.c.u-tokyo.ac.jp

※表記のメールアドレスの [at mark] は@に置き換えてください。

ホームページ：http://www.igcl.c.u-tokyo.ac.jp/

公募のURL http://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/news/employment/20171227114117.html

[提出書類]

1） 履歴書（東京大学統一履歴書を以下のURLからダウンロードし作成すること）

http://www.u-tokyo.ac.jp/per01/r01_j.html

2） 研究業績リスト（原著論文・総説（査読の有無を明記、投稿中のものも含む）、学会発表、受賞歴など）

3） 主要論文３ 編以内

4） これまでの研究概要（1,000 字程度）

5） 着任した場合の研究計画（1,000 字程度）

6） 意見を伺える方２名の氏名、連絡先

[選考]

書類選考の上、合格者に対し面接を実施します。

面接時の交通費は自己負担とする。ただし遠隔地など事情によってはビデオ通話での面接の場合あり。

[書類送付先]

〒153-8902　東京都目黒区駒場３－８－１

東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻相関基礎科学系

角野　浩史

封筒に「応募書類（特任研究員：希ガス）在中」と朱書し、記録が残る方法で送付のこと。

[特記事項]

試用期間あり（採用日から６ヶ月間）

その他

応募書類は返却いたしませんので、予めご了承ください。

取得した個人情報は、本人事選考以外の目的には利用しません。

応募・選考・

結果通知

http://www.c.u-tokyo.ac.jp/info/news/employment/20171227114117.html

